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摘 要

在現代的科技時代，結合壓電致動器的成品廣泛的運用市面上。例如:印表機噴墨致動器、壓電喇叭⋯⋯等。在廣泛運用的

同時，壓電的特性將會被重視，所以如何提升壓電特性將會受到關注。 本文主要探討不同極化電場及溫度對壓電特性的影

響，實驗的壓電片厚度有200μm、400μm、600μm及800μm等四種，經實驗結果得到在極化溫度為100℃時，以0.5v/

μm的極化電場極化壓電片厚度為200μm時，其 為401.6(pm/v)、相對介電常數為3316.235及機電耦合係數為0.55；以1v/

μm的極化電場極化壓電片厚度為400μm時，其 為464.6(pm/v) 、相對介電常數為3784.683及機電耦合係數為0.50；

以1.09v/μm的極化電場極化壓電片厚度為600μm時，其 為505.6(pm/v) 、相對介電常數為3450.904及機電耦合係數為0.51

；以1.33v/μm的極化電場極化壓電片厚度為800μm時，其 為520.3(pm/v) 、相對介電常數為3276.913及機電耦合係數

為0.51。
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